日本分光学会テラヘルツ分光部会
応用物理学会テラヘルツ電磁波技術研究会　

沖縄科学技術大学院大学 (OIST)

共催　シンポジウム　

「テラヘルツ科学の最前線」

企業協賛ポスター展示発表・広告の募集について

テラヘルツ分光，テラヘルツ発生・検出，テラヘルツイメージングならびに関連するレーザー技術，測定技術フィルター技術などに関する企業協賛ポスター展示発表・広告を募集いたします。テラヘルツ分光に関連する新技術・新製品の紹介にお役立てください。

主催

(公) 日本分光学会　テラヘルツ分光部会



(公） 応用物理学会テラヘルツ電磁波技術研究会



Femtosecond Spectroscopy Unit，沖縄科学技術大学院大学 (OIST)

協賛
テラヘルツテクノロジーフォーラム
電子情報通信学会テラヘルツ応用システム研究会
日本化学会 (予定)
　　　　　　　
日時

２０１４年８月４日（月) ～ ６日(水)
場所

沖縄科学技術大学院大学(OIST)


〒904-0495 沖縄県国頭郡恩納村字谷茶1919-1
アクセス
＜空港からOISTへ＞

那覇空港から空港リムジンが出発します。8月4日は，12:15空港発がシンポジウムに間に合う最終となりますのでご注意ください。OIST到着は，13:41になります。

  
＜ホテルからOISTへ＞

下記のスケジュールのシャトルバスを用意します。(最大乗員 33人)

8月4日: 13:00 Seaside House → 13:10 Kafuu Resort → 13:20 OIST

8月5日: 13:00 Seaside House → 13:10 Kafuu Resort → 13:20 OIST

8月6日: シャトルはありません。

より詳細は下記OISTのWebページを参照ください。
　http://science.shinshu-u.ac.jp/~thz/Event2014/event2014_index.html 
　
使用言語　　　　 英語（一部日本語）
定員　　　　　　 100名

ポスター展示
ポスター展示用のボードｘ2枚／件とポスター固定用の画鋲を用意させて頂きますので，ポスターを当日ご持参ください。

なお，製品展示用の机や電源等，その他のご要望がございましたら担当者にご相談ください。
展示時間　
会期中
発表
希望企業様のみショートプレゼンテーション(5分間程度)　
広告　
A4，1ページ（日本語可，チラシとして配布及びUSBメモリで配布する要旨集に収録）
発表要旨原稿　　
A4，1ページ（ご希望企業のみ要旨集に広告とは別ページとして収録，日本語可）

登録費　  
ポスター展示・広告：1件につき￥50,000
広告ポスター展示料，要旨集広告料，および２名分の参加費・要旨集代を含みます。パネルの追加￥20,000／枚です。
申込締切

７月１０日（木）(ただし，パネル20枚分になり次第締め切らせて頂きます)。
広告原稿締切　　 ７月１０日（木）（提出は申し込みと同時でなくてもかまいません）　

申込み

申込書を記載してE-mail：　tani@fir.u-fukui.ac.jp　までお申し込み下さい。
プログラム
シンポジウムホームページをご覧下さい
                   http://science.shinshu-u.ac.jp/~thz/Event2014/event2014_index.html
問合せ先
         谷　正彦　 (福井大学 )　 



Tel：0776-27-8659，E-mail：　tani@fir.u-fukui.ac.jp　
「テラヘルツ科学の最前線」
企業協賛（ポスター展示・広告ならびにWelcome Receptionスポンサー）申込書
1. ご連絡先情報（和文・英文併記でお願いします。）
会　社　名： 
（英文）　：

所　在　地：
（英文）　：
担当者氏名： 
（英文）　：

担当者所属：

（英文）　：

  TEL　　：

  e-mail　： 

2. ご申請ご希望の件数と金額をご記入ください。

	
	登録料
	件数
	小計

	ポスター展示・広告
	50,000円
	
	

	合計
	


3. 展示および発表内容の概要（２００字以内，和文のみでも可）：

	　



4. 追加パネル枚数（1件につき3枚以上必要な場合）：

5.ショートプレゼンテーションご希望の場合
ショートプレゼンテーション表題： 

（英文）　：

6. その他のご要望：

